
第 3回フォトコンテスト開催のお知らせ 

 

アジア溶射会議(ATSC2012)において「第 3回フォトコンテスト」を開催致します．つき

ましては下記の通り溶射技術に関連する写真を広く募集します．今回は ATSC での開催で

すので海外からも作品を応募します．優秀作品は日本溶射学会誌「溶射」の表紙にも掲載

される予定です．皆様から多数のエントリーをお待ちしております．  

 

記 

溶射技術に関連する写真を広く会員の皆様から募集します．ポスターセッション会場に

おいて，応募された全作品を展示して会員の皆様による人気投票を実施します．その投票

結果を踏まえて編集委員会において審査を行い，「フォトコンテスト賞」として優秀作品を

選出し大会 2 日目の午後にフォトコンテスト会場にて発表します．さらに受賞作品は日本

溶射学会誌「溶射」の表紙に掲載されることになります． 

 

日  時：2012年 11月 26日(月)，27日(火)ポスターセッション内 

場  所：ATSC2012ポスターセッション会場 

申込方法：題名を「ATSC2012 Photo Contest Entry」として，氏名，所属を明記して下記

アドレス宛に電子メールでお申し込み下さい． 

ATSC2012.photocontest @gmail.com 

申込締切：2012年 11月 9日（金） 

詳  細：所定のフォーマットに合わせて作品を各自で印刷してご持参頂きます．写真作

品のフォーマットその他の詳細は近日中に学会 HPで公開予定です． 

 

 


